SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
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EDITAL N° 88/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 DO PROCESSO PUBLICO PARA
SELEGAO E ADMISSAO DE NOVOS ALUNOS REGULARES NO CURSO DE MESTRADO EM
EDUCAGAO TECNOLOGICA PARA O ANO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS
GERAIS - CEFET-MG, autarquia federal de regime especial, torna publico o processo seletivo

para ingresso de alunos regulares no Curso de Mestrado em Educagéo Tecnoldgica.
1. LOCAL E DURAGAO DO CURSO

O Curso sera ministrado nas dependéncias do CEFET-MG e tem duragao prevista de 24 meses.
2. HORARIO DAS AULAS

O Curso funcionara em horario diurno, de segunda-feira a sabado.
3. NUMERO DE VAGAS

3.1.  Serao disponibilizadas 27 vagas.

3.2. A alocagdo das vagas se dara de acordo com a disponibilidade dos(as)
professores(as)-orientadores(as) e desempenho do(a) candidato(a) nas etapas da

avaliacao.

3.3. Somente apdés o término da ultima etapa do Processo Seletivo que os(as)

candidatos(as) serao designados(as) aos(as) orientadores(as).
4. INSCRIGAO
4.1. Periodo de Inscricdo: 23 de setembro a 13 de outubro de 2019.
4.2. Endereco das inscrigoes:

As inscri¢des serao online, por meio do sitio:

(Preencher o questionario disponibilizado no mesmo sitio eletrénico).

4.3. Documentagio necessaria para inscrigao.


https://sig.cefetmg.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto
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a) Comprovante de recolhimento de taxa de expediente de processo seletivo, no valor
de R$ 30,00 (trinta reais), a ser paga no Banco do Brasil, utilizando a Guia de
Recolhimento da Unidao (GRU), conforme instru¢cdes disponiveis no enderecgo

eletronico.

https://www.sinapse.cefetmg.br/jsp/gru/pagina/manterguiagru/emitirguiagru.jsf

ATENCAO:

- A emissao de GRU fica disponivel no sistema somente em dias Uteis, nos horarios de 07:00 as
17:00 horas.

- Nao sera aceito o COMPROVANTE DE AGENDAMENTO eletrénico da GRU.
- Em hipdtese alguma sera devolvida a taxa de expediente de processo seletivo.

b) Codpia do documento de identidade, com foto recente.

c) Copia do diploma ou certificado de conclusdo ou atestado de concluinte de curso
de graduacao reconhecido pelo MEC, com previsdo de conclusdo até a data de
matricula no Mestrado.

d) Copia do curriculo Lattes (http://lattes.cnpq.br/).

e) Coépia do histérico escolar do curso de graduacao.

f) Proposta de projeto de acordo com o item 6 deste edital.
OBSERVACAQ: Toda documentagdo elencada no item 4.3 é de responsabilidade do(a)
candidato(a) e devera ser anexada no ato da inscricdo, em arquivo na versao PDF. Caso o
arquivo esteja corrompido ou ndo seja possivel acessa-lo e abri-lo, a inscricdo sera indeferida.

Somente os(as) candidatos(as) que tiverem a inscricAo homologada poderdo participar do

Processo Seletivo.

5.  INDICAGAO DO EIXO TEMATICO

No ato da inscrigao, o(a) candidato(a) devera indicar um dos quatro eixos tematicos:


http://lattes.cnpq.br/
https://www.sinapse.cefetmg.br/jsp/gru/pagina/manterguiagru/emitirguiagru.jsf
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e Eixo Tematico I: Filosofia da Técnica e da Tecnologia

(¢]

O eixo tematico | abrange investigagbes filosoficas sobre as varias dimensbdes
(ética, sociocultural, politica, histdrica, conceitual, ontoldgica, estética etc.) da

Técnica e da Tecnologia.

e Eixo Tematico Il: Historia e Historiografia da Educacao Profissional

o

O eixo tematico Il abrange os estudos e as pesquisas sobre os intelectuais e
pensadores da educacdo profissional; o americanismo e suas repercussdes na
educacao profissional brasileira; a historia das instituicbes educativas; os processos
de regulamentagdo juridico-politica (leis, normas, regulamentos) da educagao

profissional; as teorias e métodos de investigagao histérica da educagao.

e Eixo Tematico lll: Processos Formativos na Educacgao Profissional e Tecnoldgica

o

O eixo tematico Ill abrange os estudos e pesquisa sobre os processos formativos
na area da educacdo profissional e tecnoldgica, tanto no dmbito das instituicoes
educacionais quanto no das empresariais, com atencdo aos aspectos
socioecondmicos e politico-culturais. As énfases tematicas concentram-se nos
processos histéricos e culturais e na relagdo entre educacéao, trabalho e mudangas

societarias.

e Eixo Tematico IV: Praticas Educativas e Tecnologias Educacionais

o

O eixo tematico IV abrange os estudos e as pesquisas sobre as praticas educativas
em Ciéncia e Tecnologia, incluindo diversas metodologias, abordagens e
estratégias de ensino no contexto da Educagédo Tecnoldégica ou da Educagio
Profissional, bem como diversos recursos mediacionais, como modelos didaticos,
analogias, metaforas, experimentos, projetos, investigacao, tecnologias digitais da
informagao e comunicagdo, sobretudo na intercessao dessas tecnologias com a
educacao; algumas tematicas do eixo IV se relacionam com os sistemas
instrucionais, com a Psicologia Cognitiva, a Inteligéncia Artificial, a Cibernética, a
informatica, a multimidia e a comunicagcao multimodal nos dmbitos da educagao,
seja presencial ou a distancia, seja em ambientes formais ou em ambientes nao

formais (p. ex.: museus e centros de ciéncias).
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5.1. Quadro de apresentacao dos(as) professores(as) por eixo tematico

o Dr. Luiz Henrique de Lacerda Abrahao http://lattes.cnpq.br/9380550376875857
ifl Dr.? Sabina Maura Silva http://lattes.cnpq.br/3871655013250129
_ Dr.2 Carla Simone Chamon http://lattes.cnpq.br/0504018067431591
é Dr. Irlen Antbénio Gongalves http://lattes.cnpq.br/0156197892875545
B Dr. José Geraldo Pedrosa http://lattes.cnpq.br/7103107947957772
Dr.2 Adriana Maria Tonini http://lattes.cnpq.br/7318970207481115
__| Dr. Ailton Vitor Guimarées http://lattes.cnpq.br/0614048325379729
g Dr.2 Maria Adélia da Costa http://lattes.cnpq.br/9187464228520381
- Dr.2 Raquel Quirino Gongalves http://lattes.cnpq.br/3286747885641896
Dr.2 Silvani dos Santos Valentim http://lattes.cnpq.br/8274357459966258
Dr. Alexandre da Silva Ferry http://lattes.cnpq.br/875687442586834 1
% Dr. Ivo de Jesus Ramos http://lattes.cnpq.br/3740726434108113
i:'j Dr.2 Marcia Gorett Ribeiro Grossi http://lattes.cnpq.br/1925812982762374
Dr. Ronaldo Luiz Nagem http://lattes.cnpq.br/2692442559818450
5.2. Indicacao dos(as) possiveis professores(as) orientadores(as)

No ato da inscrigdo, o(a) candidato(a) devera indicar no minimo 02 e no maximo 03

professores(as) possiveis orientadores(as) do eixo tematico indicado.

OBSERVACAQ: caso o(a) candidato(a) tenha que indicar um(a) terceiro(a) possivel orientador(a)
de um eixo tematico diferente do eixo escolhido, devera justificar no corpo do projeto de pesquisa

(item d da secgao 6.2).
6. COMPOSICAO E ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA

6.1. Elementos pré-textuais

Os elementos pré-textuais deverado ser apresentados em 4 folhas, a saber: (12 folha) capa; (2?%)
folha de rosto com indicacdo do eixo tematico e dos nomes dos(as) 2 ou 3 possiveis


http://lattes.cnpq.br/2692442559818450
http://lattes.cnpq.br/1925812982762374
http://lattes.cnpq.br/3740726434108113
http://lattes.cnpq.br/8756874425868341
http://lattes.cnpq.br/8274357459966258
http://lattes.cnpq.br/3286747885641896
http://lattes.cnpq.br/9187464228520381
http://lattes.cnpq.br/0614048325379729
http://lattes.cnpq.br/7318970207481115
http://lattes.cnpq.br/7103107947957772
http://lattes.cnpq.br/0156197892875545
http://lattes.cnpq.br/0504018067431591
http://lattes.cnpq.br/3871655013250129
http://lattes.cnpq.br/9380550376875857
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professores(as) orientadores(as); (3%) resumo do projeto de 1000 a 2000 caracteres (incluindo
espacos); e (4?) sumario do projeto.

6.2. Elementos textuais

Os elementos textuais deverado ser apresentados em no minimo 6 (seis) e no maximo 10 (dez)
paginas, com a seguinte estrutura:

apresentacao do problema;

questao de pesquisa;

justificativa do tema;

justificativa da escolha do eixo tematico;
objetivos da pesquisa;

exposicao dos referenciais tedricos;
procedimentos metodoldgicos;
cronograma;

referéncias.

mT@ e a0 oD

OBSERVACAQ: para redagdo do projeto, orienta-se seguir a edicdo da ABNT NBR 6023
publicada com alteragdes em 14 de novembro de 2018.

6.3. Formatacgao

Para a formatagdo adequada, baseando-se na norma ABNT NBR 15287:2011, o projeto de
pesquisa devera apresentar a seguinte formatacéo:

a) Layout de pagina
Tamanho da folha: A4
Orientagao: retrato
Margens

o Superior: 3,0 cm

o Esquerda: 3,0 cm

o Inferior: 2,0 cm

o Direita: 2,0 cm
Alinhamento: justificado

Espagamento entre linhas: todo texto deve ser digitado com espagamento 1,5 entre
as linhas, excetuando-se as citacbes de mais de trés linhas, notas de rodapé,
referéncias, legendas das ilustragcbes e das tabelas (se houver), que devem ser
digitados em espaco simples.

Recuo: nenhum para a esquerda e nenhum para a direita
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OBSERVACAQ: as citagdes com mais de trés linhas, notas de rodapé, paginacéo, legendas,
notas, fontes e titulos das ilustracdes e tabelas devem ser em tamanho 10 e uniforme. As
referéncias, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaco simples.

b) Fonte e tamanho permitido:
Times New Roman 12 (padronizado para todo o projeto)
c¢) Paginacao
Somente deverao ser numeradas, com algarismos arabicos, as paginas dos elementos textuais.

7. AVALIAGAO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)
7.1. Etapas da avaliagao

A avaliacdo dos(as) candidatos(as) para o Curso de Mestrado em Educacdo Tecnoldgica

compreendera duas etapas, ambas de carater classificatorio e eliminatério:

a) 12 etapa: prova escrita com duas questdes discursivas — uma de carater geral da Educacgao
Profissional e Tecnolégica e outra referente aos textos do eixo tematico indicado pelo(a)

candidato(a).
b) 22 etapa: defesa de projeto de pesquisa em entrevista.
7.2. Indicacao bibliografica para a prova escrita

A 12 etapa de prova escrita, na primeira questdo, comum para todos os eixos tematicos, versara
sobre temas relacionados a area de Educacao e de Educagao Profissional e Tecnoldgica, com a

seguinte indicacao bibliografica:
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GERAL

CUNHA, Luiz Anténio. Ensino Médio: atalho para o passado. Educag¢éo & Sociedade,
Campinas , v. 38, n. 139, p. 373-384, jun. 2017.

Link: http://www.scielo.br/pdf/es/v38n139/1678-4626-es-38-139-00373.pdf

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MORTIMER, Eduardo Fleury. Uma analise de
pressupostos tedricos da abordagem C-T-S (Ciéncia-Tecnologia-Sociedade) no contexto
da educacao brasileira. Ens. Pesqui. Educ. Ciénc., Belo Horizonte , v. 2, n. 2, p. 110-132,
dez. 2000.

Link: http://www.scielo.br/pdf/epec/v2n2/1983-2117-epec-2-02-00110.pdf

A segunda questdo da prova escrita versara sobre temas relacionados ao eixo tematico indicado

pelo(a) candidato(a), com a seguinte indica¢ao bibliografica por eixo:

WINNER, Langdon. Artefatos tém politica?. Analytica: Revista de Filosofia, Rio de Janeiro,
v.21,n. 2, p. 195-218, 2017.

_o Link: https://revistas.ufrj.br/index.php/analytica/article/view/22470/12527

X

Ll
GAMA, Ruy. A tecnologia em questéo. Revista USP, n. 7, p. 43-48, 30 nov. 1990.
Link: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/55859
CUNHA, Luiz Anténio. O ensino industrial-manufatureiro no Brasil. Revista Brasileira de
Educacéo, Rio de Janeiro, n.14, p.89-193, Mai/Jun/Jul/Ago, 2000.
Link: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a06.pdf

=

I# PEDROSA, José Geraldo; SANTOS, Oldair Glatson dos. Agentes do ensino industrial no
Brasil (1920-30—40) e suas referéncias internacionais: europeismo e americanismo.
Cadernos de Historia da Educagéo, Uberlandia, v. 13, n. 1, p. 313-334, jan./jun. 2014.
Link: http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/28181/15544
FEITOSA, Ligia Rocha Cavalcante; ARAUJO, Claisy Maria Marinho. O papel do psicélogo
na educacao profissional e tecnolégica: contribuigdes da Psicologia Escolar. Estudos de
Psicologia, Campinas , v. 35, n. 2, p. 181-191, jun. 2018.

o Link: http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v35n2/0103-166X-estpsi-35-2-0181.pdf

X

Ll .

= | ARAUJO, Ronaldo Marcos de Lima; RODRIGUES, Doriedson do Socorro. Referéncias

sobre praticas formativas em Educacgao Profissional: o velho travestido de novo frente ao
efetivamente novo. B. Téc. Senac: a Revista da Educacao Profissional, Rio de Janeiro, v.
36, n. 2, mai./ago. 2010.

Link: http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/218/201



http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/view/218/201
http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v35n2/0103-166X-estpsi-35-2-0181.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/28181/15544
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a06.pdf
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/55859
https://revistas.ufrj.br/index.php/analytica/article/view/22470/12527
http://www.scielo.br/pdf/epec/v2n2/1983-2117-epec-2-02-00110.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v38n139/1678-4626-es-38-139-00373.pdf
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SANTOS, Rosemar Ayres dos; AULER, Décio. Praticas educativas CTS: busca de uma
participacao social para além da avaliagcdo de impactos da Ciéncia-Tecnologia na
Sociedade. Ciéncia & Educacgédo, Bauru , v. 25, n. 2, p. 485-503, abr. 2019.

Link: http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v25n2/1516-7313-ciedu-25-02-0485.pdf

Eixo IV

MARCHESAN, Michele Roos; KUHN, Malcus Cassiano. Alfabetizagao cientifica e
tecnologica na formagao do cidadao. Revista Thema, v. 13, n. 3, p. 118-129, 2016.

Link: http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/380

7.3.

d)

7.4.

Regras para os(as) candidatos(as) durante a prova escrita

Nao sera permitida consulta de qualquer natureza.

Todos os equipamentos eletrénicos (smartphone, smartwatch, tablet e similares)
deverao estar desligados.

Cada candidato(a), além da questdo geral, podera responder somente a questéao
especifica referente do eixo tematico indicado no ato da inscrigdo. Para tanto, o(a)
candidato(a) devera estar atento e conferir, no corpo da prova escrita, se o eixo da
prova corresponde ao eixo escolhido por ele.

O(a) candidato(a) somente podera devolver a prova escrita ao aplicador e se retirar
do local da aplicagdo a partir de 45 minutos apds a autorizagao do inicio pelo
aplicador.

O(a) candidato(a) tera até 180 minutos para responder as duas questdes da prova
escrita e devolvé-la ao aplicador.

Apoés a devolugao da prova escrita ao aplicador, o(a) candidato(a) devera deixar o

local da aplicagéo.

Sobre a corregao e pontuagao da prova escrita

a) A nota total da prova sera de 100 (cem) pontos € a minima para a
aprovacao sera de 60 (sessenta) pontos.
b) A corregao da prova escrita levara em consideragao os seguintes critérios:
i) compreensao geral e o dominio da tematica proposta e da
bibliografia indicada;
i) capacidade de argumentacgéao e articulagdo das ideias;
iii) capacidade analitica e clareza das ideias explicitadas;

iv) coeréncia e coesao textual;


http://revistathema.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/380
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v25n2/1516-7313-ciedu-25-02-0485.pdf
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7.5.

7.6.

v) dominio da norma culta da lingua escrita — concordancia e regéncia
nominal e verbal, pontuagao, flexdo de nomes e verbos, grafia de

palavras, acentuacgao, colocagao pronominal e divisdo silabica.

22 Etapa: Defesa da proposta do projeto em entrevista.

a)

b)

d)

Somente os(as) candidatos(as) aprovados(as) na 12 etapa serdo

convocados(as) para a 22 etapa.

O(a) candidato(a) devera defender sua proposta de projeto em uma
entrevista que ocorrerd em horario agendado pela comissdo do processo

seletivo entre os dias 18 e 22 de novembro de 2019.

A nota total da etapa sera de 100 (cem) pontos e a minima para a

aprovacéo e classificagdo sera de 60 (sessenta) pontos.

A analise da proposta do projeto de pesquisa e a sua defesa levardo em
consideracdo os seguintes critérios: relevancia e adequacédo em relagéo a
area de concentracdo do Mestrado em Educagédo Tecnoldgica: Educagao
Profissional e Tecnoldgica; pertinéncia da justificativa apresentada pelo(a)
candidato(a) na indicacdo do eixo tematico feita no corpo do projeto;
qualidade textual do projeto; integralidade da proposta de projeto conforme
os itens indicados nas seg¢bes 6.1 e 6.2 deste edital; clareza e

fundamentacao dos argumentos.

A composigado da banca para arguicao e avaliagao da defesa da proposta
do projeto em entrevista sera de 2 ou 3 professores(as) do Programa de
Pds-graduacdo em Educacao Tecnoldgica designados(as) pela Comissao
do processo seletivo, ndo sendo, necessariamente, os(as) possiveis

orientadores(as) indicados(as) pelo(a) candidato(a).

Sobre a proficiéncia em lingua estrangeira

a)

b)

Os(as) candidatos(as) aprovados(as) e matriculados(as) terdo que
apresentar o comprovante de proficiéncia de leitura em uma das seguintes
linguas: inglés, francés ou espanhol até a data de solicitacido da defesa de
dissertacao.

Os exames de lingua estrangeira serdo realizados pelo Departamento de
Linguagem e Tecnologia (DELTEC) do CEFET-MG ou por instituicdo de
reconhecida competéncia na area.
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8. DATA, HORARIO E LOCAL DE REALIZAGAO DAS PROVAS

8.1. 12 Etapa — Prova escrita: 19 de outubro de 2019, tendo inicio as 14 horas, com
duragao maxima de 3 horas, no Campus |l do CEFET-MG.

8.2. O resultado da 12 Etapa (prova escrita) sera divulgado até o dia 08 de novembro de
2019, no quadro de avisos da Secretaria do Curso de Mestrado em Educacgao
Tecnolégica e no enderecgo eletronico www.et.cefetmg.br. Os pedidos de recursos
contra o resultado da 1?2 etapa deverao ser protocolados no dia 11 de novembro de
2019, das 09 as 15 horas, na Secretaria do Mestrado em Educagao Tecnoldgica, 5°
piso do Prédio 7, anexo a Biblioteca, Campus 1l do CEFET-MG, Av. Avenida
Amazonas, 7.675, Bairro Nova Gameleira — BH/MG. Os resultados dos julgamentos
dos recursos serao disponibilizados na Secretaria do Programa no dia 13 de
novembro de 2019.

8.3. 2?2 Etapa — Defesa da proposta de projeto em entrevista: em horario agendado
pela comissdao do processo seletivo em um dos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de
novembro de 2019, das 08 horas as 19 horas, no Campus |l do CEFET-MG. O
cronograma, local e banca avaliadora de defesa da proposta do projeto em
entrevista serdo divulgados no quadro de avisos do Curso de Mestrado em
Educacgao Tecnoldgica e no endereco eletrdnico:

https://sig.cefetmq.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt BR&id=302

9. RESULTADO FINAL

O resultado final sera divulgado, até o dia 25 de novembro de 2019, no quadro de avisos da
Secretaria do Curso de Mestrado em Educagdo Tecnoldgica e no enderego eletrbnico do
Programa de Pods-graduagdo em Educacdo Tecnolégica. Os pedidos de recursos contra o
resultado final deverao ser protocolados no dia 27 de novembro de 2019, das 09 as 15 horas, na
Secretaria do Mestrado em Educacdo Tecnoldgica, 5° piso do prédio 7, anexo a Biblioteca
Campus Il, Av. Amazonas, 7.675, Bairro Nova Gameleira — BH/MG. Os resultados dos
julgamentos dos recursos serdao disponibilizados na Secretaria do Programa no dia 29 de
novembro de 2019. Apéds essa data, o Colegiado do Curso de Mestrado homologara o resultado
final.

10. MATRICULA

10.1. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) deverao requerer a matricula no periodo de
02 a 13 de dezembro de 2019, na Secretaria do Mestrado em Educagao
Tecnolégica — Prédio 7, 5° piso, anexo a Biblioteca Campus Il do CEFET-MG, a
Avenida Amazonas, 7.675, Nova Gameleira — BH/MG, das 09 as 15 horas.

OBSERVACAQ: o procedimento para requerer a matricula sera divulgado juntamente com a
listagem dos aprovados.


https://sig.cefetmg.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=302

S 2
SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUAGAO
COORDENAGAO DO PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO EM EDUCAGAO TECNOLOGICA

10.2. Documentagdo necessaria para a matricula.

a)

b)

c)

d)

OBSERVACOES:

Requerimento de matricula para alunos regulares, devidamente preenchido
e assinado, pelo(a) aluno(a) e pelo(a) orientador(a).

Copia do diploma de graduacdo ou comprovante de conclusdo de curso
reconhecido pelo MEC.

Termo de cessao de direitos autorais e de propriedade intelectual em favor
do CEFET-MG, referente aos produtos decorrentes do projeto de pesquisa
a ser desenvolvido durante o Curso, devidamente preenchido e assinado.

Cépia de documento de quitagdo com as obrigacbes do servigo militar, para
os alunos (sexo masculino).

Copia da certidao de nascimento e/ou casamento.

Copia do titulo de eleitor e comprovacao de estar em dia com as obrigacbes
eleitorais.

12) No caso de candidatos(as) estrangeiros(as) sera exigida a documentacao de 10.2a até 10.2e,
o certificado de proficiéncia em lingua portuguesa para estrangeiros (Celpe-Bras) e aqueles
estabelecidos pela legislagao especifica.

22) Podera ser requerida a apresentacao de copia autenticada ou original para comprovacao dos

documentos.

11. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

DATA EVENTO
23 de setembro a 13 de outubro de 2019 Periodo de inscrigao
15 de outubro de 2019 Homologacdo e divulgacdo das inscricbes pela

Comissao de Seleg¢ao do Mestrado

19 de outubro de 2019 (sabado) Prova escrita de selegéo, das 14 as 17 horas

08 de novembro de 2019 Data limite para divulgacao do resultado da 12
etapa

11 de novembro de 2019 Protocolo de recursos referentes ao resultado da 12

etapa, das 09 as 15 horas

13 de novembro de 2019 Divulgacdo dos resultados dos recursos da 1?2

etapa
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18, 19, 20, 21 e 22 de novembro de 2019 Defesa da proposta do projeto em entrevista, das

08 as 19 horas

25 de novembro de 2019 Data limite para divulgagao do resultado final

27 de novembro de 2019 Protocolo de recursos contra o resultado final, das

09 as 15 horas

29 de novembro de 2019 Divulgacao dos resultados dos recursos contra o

resultado final

02 a 13 de dezembro de 2019 Matricula para o 1° semestre de 2020, das 09 as
15 horas

10 de fevereiro de 2019 Inicio do 1° semestre letivo de 2020

02 de marco de 2020 Inicio das aulas do 1° semestre letivo de 2020

12. NORMAS GERAIS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

A Comissao de Selecdo tera amplos poderes para orientagdo, realizagao,
apuracao, divulgagao e fiscalizagdo dos trabalhos.

A Comissao de Selecao indicara os docentes para a avaliagdo da prova escrita e
para a composigcao da banca de defesa de projetos em entrevista.

A inscricdo dos(as) candidatos(as) no Processo Seletivo implica a aceitagado das
normas estabelecidas por este Edital e pelo_Regulamento do Curso de Mestrado
em Educacao Tecnoldgica.

Sera excluido do Processo Seletivo o(a) candidato(a) que deixar de comparecer a
qualquer uma das etapas.

O(a) candidato(a) somente tera acesso ao local de realizagdo das etapas de
avaliacdo mediante a apresentagdo do comprovante de inscricdo e de documento
de identidade oficial, com foto recente.

Apoés o inicio das provas escritas, havera 30 (trinta) minutos de tolerancia para
entrada de candidatos(as). Os(as) candidatos(as) s6 poderdo deixar o local das
provas 45 (quarenta e cinco) minutos apos seu inicio.

Perdera o direito a vaga o(a) candidato(a) que NAO se apresentar no(s) dia(s)
fixado(s) para matricula ou que nao entregar qualquer dos documentos

mencionados no item 10.2 deste Edital.
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12.8.  Outras orientagdes para as provas serao divulgadas no quadro de avisos do Curso

de Mestrado em Educacao Tecnolégica e no endereco eletronico:

https://sig.cefetmg.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_ BR&id=302

13. CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou especiais serdo analisados pela Comissao de Sele¢cao do Mestrado em

Educagao Tecnoldgica, composta pelos(as) seguintes professores(as):

Dr. Irlen Anténio Gongalves — Presidente

Dr. Alexandre da Silva Ferry — Vice-Presidente
Dr. Ivo de Jesus Ramos

Dr. José Geraldo Pedrosa

Dr. Luiz Henrique de Lacerda Abrah&o

Dr?. Maria Adélia da Costa

Dr2. Sabina Maura Silva
14. PRAZO DE VALIDADE
Este Edital entra em vigor na data de sua publicagdo, tendo sua validade encerrada depois de

decorridas 25% (vinte e cinco por cento) das aulas previstas para o primeiro semestre letivo de
2020.

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2019.

Dr. Flavio Antdnio dos Santos Dr. Conrado de Souza Rodrigues

Diretor Geral do CEFET-MG Diretor de Pesquisa e Pds-graduacéao

Dr. Irlen Anténio Gongalves

Coordenador do Mestrado em Educacao
Tecnoldgica
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